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摘要(译)

有机层沉积设备，通过使用该有机发光显示设备制造有机发光显示设备
的方法，以及使用该方法制造的有机发光显示设备，并且特别地，适用
于以下的有机层沉积设备大规模生产大型基板并实现高精细图案化，通
过使用该方法制造有机发光显示装置的方法，以及使用该方法制造的有
机发光显示装置。
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